B-III — Charakteristika studijniho pfedmétu

Nazev studijniho piedmétu Technologie piistrojové techniky

Typ predmétu P doporudeny ro¢nik / semestr | 1/1
Rozsah studijniho predmétu 26p+261 | hod. |52 krediti [5
Prerekvizity, korekvizity,

ekvivalence

Zpiisob ovéieni studijnich | Zapocet, zkouska Forma vyuky Pred/lab
vysledkii

Forma zpisobu ovéfeni studijnich | Ovéteni znalosti bude provedeno zkouskou s pisemnou a stni ¢asti.
vysledkit a dalsi poZadavky na
studenta

Garant predmétu Doc. Ing. Jan Hosek, Ph.D.

Zapojeni garanta do vyuky | Garant povede vSechny prednasky predmétu a 1/3 cviceni
predmétu

Vyucéujici

doc. Ing. Jan Hosek Ph.D. — ptednasejici (100%)

Struc¢na anotace piredmétu |

Predmét seznamuje studenty se specifickymi technologickymi postupy pouZzivanymi v pfistrojové technice a s jejich
souvislosti s konstrukénim navrhem pfistroji. V praktickych laboratornich cvicenich, si studenti vyzkousi nékteré ze
specifickych technologii - vyroba drobnych soucastek, napatovani tenkych vrstev, holografické metody vyroby rastri, a
technologie obrabéni skla.

e Vyroba prvkl jemné mechaniky — hodinafsky soustruh, dlouhoto¢né automaty.

e Technologie vyroby a tiidéni kuli¢kovych lozisek, vyznam statistické vyroby.

e Vyroba piesnych rovinnych, kulovych a asferickych ploch.

e Vyroba a zpracovani skla, vyroba optickych vlaken.

e Vyroba krystal, jejich vlastnosti a vyuziti.

e Metody pfipravy tenkych vrstev.

e Déleni, délici stroje a mechanizmy. Vyroba optickych i neoptickych rastrt a jejich replikace.

e Vyroba a justdz méficich pruzin, tlakomérné prvky a membrany, vinovce.

e Specielni technologie - obrabéni elektroerozi, laserem, vodnim paprskem a jejich kombinacemi.

e Specielni technologie — obrabéni plazmatem, ultrazvukem, rapid prototyping, mikroobrabéni.

e Vyrobni metody a stroje na ozubeni s malymi moduly, hodinatska ozubeni.

e Soufadnicové metody v nastrojai'stvi. Jemna lisovaci technika.

Studijni literatura a studijni pomiicky

Podklady k pfednaskam na moodle

Skripta Technologie piistrojové techniky I-IV, Doc. Sulc a kolektiv. 1990.
Hans-Jorg Bullinger, Technology Guide, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009
K.S. Sree Harsha, Principles of Vapor Deposition of Thin Films, ELSEVIER, 2005

Informace ke kombinované nebo distan¢ni formé

Rozsah konzultaci (soustiedéni) | 16 | hodin

Informace o zpiisobu kontaktu s vyucujicim

Evidovana tcast na cviceni. Zpracovani detailniho referatu o vybrané skupiné technologii.




